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See the notice on TED website

496776-2026 - Mededinging
Duitsland – Bedrijfsmachines – Lasermikrobearbeitungsanlage und Lasersystem
OJ S 136/2026 17/07/2026
Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Leveringen

1. Koper

1.1.  Koper
Officiële naam: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH
E-mail: schaefer@ifos.uni-kl.de
Rechtsvorm van de koper: Organisatie die een door een aanbestedende dienst 
gesubsidieerde opdracht gunt
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: Lasermikrobearbeitungsanlage und Lasersystem
Beschrijving: Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite 
Übergabe einer Lasermikrobearbeitungsanlage mit UKP-Lasersystem einschließlich 
Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen 
Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten 05 
"Technisches Anforderungsprofil" und 06 "Wertungsmatrix".
Identificatiecode van de procedure: 95682785-9782-4379-9fdb-8513cbb02c6f
Interne identificatiecode: 26-1208
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen

2.1.1.  Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 42000000 Bedrijfsmachines
Aanvullende classificatie (cpv): 42610000 Gereedschapswerktuigen met laserbediening en 
bewerkingscentra

2.1.2.  Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Land: Duitsland

2.1.4.  Algemene informatie
Aanvullende informatie: #Bekanntmachungs-ID: CXP4DNMMU48#
Rechtsgrondslag: 
Richtlijn 2014/24/EU
vgv -

2.1.6.  Gronden voor uitsluiting
Bronnen voor uitsluitingsgronden: Aankondiging
Niet-nakoming van verplichtingen op grond van louter nationale uitsluitingsgronden: 
Deelname aan een criminele organisatie: 

https://ted.europa.eu/nl/notice/-/detail/496776-2026
mailto:schaefer@ifos.uni-kl.de
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Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: 
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: 
Fraude: 
Corruptie: 
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: 
Niet-nakoming van de verplichting tot betaling van belastingen: 
Niet-nakoming van de verplichting tot betaling van socialezekerheidsbijdragen: 
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: 
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: 
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: 
Insolventie: 
Activa beheerd door vereffenaar: 
Staking van bedrijfsactiviteiten: 
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: 
Ernstige beroepsfout: 
Vervalsing van de mededinging: 
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: 
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: 
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: 
Gaf valse verklaringen af, hield informatie achter, was niet in staat vereiste documenten te 
verstrekken of verkreeg vertrouwelijke informatie over deze procedure: 

5. Perceel

5.1.  Perceel: LOT-0001
Titel: Lasermikrobearbeitungsanlage und Lasersystem
Beschrijving: Gegenstand des Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, 
Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe einer hochpräzisen Laserbearbeitungsanlage 
zur Mikromaterialbearbeitung einschließlich integrierter Ultrakurzpulslaser-(UKP)-Strahlquelle, 
Schulung des Bedienpersonals sowie vollständiger Systemdokumentation. Das System 
ermöglicht die hochpräzise Bearbeitung metallischer, keramischer, polymerer, glasbasierter, 
kristalliner und halbleitender Werkstoffe sowie von Faserverbundmaterialien im Mikro- und 
Submikrometerbereich, unter Einhaltung konstanter Bearbeitungsqualität und 
Wiederholgenauigkeit. Es wird für Forschungs- und Entwicklungsprojekte, industrielle 
Kooperationen sowie technologieorientierte Prozessentwicklungen eingesetzt. Das 
angebotene System muss als vollständig integrierte, betriebsbereite Gesamtanlage 
bereitgestellt werden. Alle für den bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlichen 
Komponenten, Nebenleistungen und sicherheitsrelevanten Einrichtungen sind Bestandteil des 
Angebots, auch wenn sie nicht ausdrücklich einzeln aufgeführt sind. Die Laseranlage ist für 
Forschungs-, Entwicklungs- und anwendungsnahe Prozessentwicklungen im Bereich der 
Ultrakurzpuls-Laserbearbeitung vorgesehen. Sie soll insbesondere für folgende Anwendungen 
eingesetzt werden: - Mikrostrukturierung und Mikromaterialbearbeitung metallischer 
Werkstoffe und Legierungen. - Strukturierung und Bearbeitung funktionaler Materialien, 
insbesondere Halbleiter. - Bearbeitung sprödharter Materialien, wie Gläser, Kristalle und 
Keramiken. - Strukturierung polymerer Werkstoffe und Verbundmaterialien, einschließlich 
faserverstärkter Kunststoffe. - Mikrobohren, Mikroschneiden und selektiver Materialabtrag, 
beispielsweise zur Herstellung von Bohrungen, Kanälen, Kavitäten oder zur Bearbeitung von 
Dünnschichten. - Präzise Oberflächenmodifikation und -funktionalisierung zur gezielten 
Anpassung von Oberflächeneigenschaften. - Synchrone, simultane 5-Achs-Bearbeitung 
komplexer Geometrien, insbesondere rotationssymmetrischer Bauteile, ohne Step-by-Step-
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Bearbeitung zur Erhöhung von Präzision, Prozessqualität und Effizienz. - Hochpräzise 
Probenpräparation für nachgelagerte hochauflösende analytische Untersuchungen, 
beispielsweise zur Vorbereitung von Querschliffen, Mikrostrukturen oder freigelegten 
Materialgrenzen für mikroskopische oder spektroskopische Analysen. - Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten zur Prozessentwicklung in der Ultrakurzpuls-Laserbearbeitung. 
Probengeometrie: - Unterstützung der Bearbeitung von planaren Proben, strukturierten 
Oberflächen sowie dreidimensionalen Bauteilen. - Aufnahme von sehr kleinen Proben (Sub-
Millimeterbereich) bis hin zu größeren Substraten oder Bauteilen. - Der Arbeitsbereich muss 
die Bearbeitung von Proben mit lateralen Abmessungen von mindestens ca. 300 mm × 300 
mm ermöglichen. - Möglichkeit zur Bearbeitung größerer Bauteile durch Achsverfahrweg. - Die 
Anlage muss eine maximale Probenhöhe von mindestens 50-100 mm aufnehmen können, um 
auch größere Bauteile oder Spannvorrichtungen integrieren zu können. - Die Anlage muss die 
Bearbeitung von Proben mit einer maximalen Masse von mindestens 6 kg ermöglichen. - 
Zusätzlich muss die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer kleinerer Proben ohne Einschränkung 
der Positioniergenauigkeit möglich sein. - Reproduzierbare Wiederauffindbarkeit von 
Bearbeitungspositionen. Das System muss die hochpräzise, reproduzierbare 
Mikromaterialbearbeitung fester Werkstoffe mittels Ultrakurzpulslaserstrahlung (UKP) 
ermöglichen. Hierzu muss es eine stabile Laserstrahlquelle, eine präzise Strahlführung sowie 
ein synchronisiertes Positioniersystem bereitstellen, um definierte Strukturen mit hoher 
geometrischer Genauigkeit und minimaler thermischer Beeinflussung zu erzeugen. Zur 
Erreichung der erforderlichen Präzision und Wiederholgenauigkeit im Submikrometerbereich 
ist ein hochsteifes Tragsystem zwingend erforderlich, dass die mechanische Stabilität aller 
Achsen gewährleistet (z. B. Granitportal oder gleichwertig). Folgende Kernfunktionen sind 
zwingend bereitzustellen: - Laserquelle mit einer Grundwellenlänge von 1064 nm oder 1030 
nm (IR) mit integrierten Frequenzkonversionsstufen zur gleichwertigen Bereitstellung der 2. 
Harmonischen (SHG; VIS) und 3. Harmonischen (THG; UV) - Präzise Laserstrukturierung (2D-
Bearbeitung, 2.5D-/3D-Bearbeitung und Tiefenstrukturierung) unter Einsatz eines 2-Achs-
Galvanometerscanner zur Ablenkung von Ultrakurzpulslaserstrahlung zur schnellen und 
präzisen Ablenkung des Laserstrahls und die Möglichkeit zur synchronen, simultanen 5-Achs-
Bearbeitung komplexer Geometrien, insbesondere rotationssymmetrischer Bauteile, ohne 
Step-by-Step-Bearbeitung zur Erhöhung von Präzision, Prozessqualität und Effizienz. - Das 
System muss geeignete Möglichkeiten zur Überwachung, Analyse und Dokumentation der 
Laserbearbeitungsprozesse bereitstellen. Ziel ist es, Bearbeitungsprozesse nachvollziehbar zu 
gestalten, Prozessstabilität zu gewährleisten und eine wissenschaftliche Auswertung zu 
ermöglichen. - Das System muss eine geeignete Spann- und Prozessumgebung zur 
Verfügung stellen. - Das System muss eine effiziente, reproduzierbare und weitgehend 
automatisierbare Prozessführung für die Laserbearbeitung ermöglichen. Hierzu sind geeignete 
Software- und Schnittstellenlösungen bereitzustellen, die eine einfache Integration in 
bestehende Entwicklungs- und Produktionsworkflows erlauben.
Interne identificatiecode: 26-1208

5.1.1.  Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 42000000 Bedrijfsmachines
Aanvullende classificatie (cpv): 42610000 Gereedschapswerktuigen met laserbediening en 
bewerkingscentra

5.1.2.  Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Land: Duitsland



496776-2026 Page 4/7

5.1.3.
 
Geraamde duur
Andere looptijd: Onbekend

5.1.6.  Algemene informatie
Voorbehouden deelname: 
Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette 
personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
Deze aanbesteding is ook geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s): neen

5.1.7.  Strategische aanbestedingen
Doel van strategische aanbestedingen: Geen strategische aanbesteding

5.1.9.  Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Referenties voor gespecificeerde leveringen
Beschrijving van het selectiecriterium: Eignungskriterium ist die Vorlage von mindestens 3 
Referenzen über vergleichbare Leistungen (Lieferung und Inbetriebnahme einer 
Bearbeitungsanlage oder eines funktional vergleichbaren Systems). Als vergleichbare 
Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte 
von Lasermikrobearbeitungsanlagen oder funktional vergleichbaren Systemen, die hinsichtlich 
Art, Funktion und Komplexität dem angebotenen System entsprechen. Die Referenzen 
müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, 
betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder 
industriellen Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der 
Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10.  Gunningscriteria
Criterium: 
Type: Prijs
Naam: Preis
Beschrijving: Für das Kriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten) 
Angebotspreis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des 
niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem 
Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die 
Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare 
Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 70
Criterium: 
Type: Kwaliteit
Naam: Technische Qualität und Leistungsfähigkeit
Beschrijving: Bewertet werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen 
Leistungsparameter von im Dokument "06.Wertungsmatrix" Abschnitt" 2. technische 
Übererfüllung (wertungsrelevant)" genannten Anforderungen. Jede dort genannte Anforderung 
wird, wie in Abschnitt 6 beschrieben, mit 0-5 Punkten bewertet [P(Einzelanforderung)] und mit 
dem im Dokument "06.Wertungsmatrix" angegebenen Wichtungsfaktor der Anforderung [WF
(Einzelanforderung)] multipliziert. Dabei werden 4 Nachkommastellen berücksichtigt. Die 
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Wertungszahl WP(tech) für die technische Qualität und Leistungsfähigkeit ergibt sich als 
Summe aller WP(Einzelanforderung).
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 30

5.1.11.  Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Duits
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Oost-
Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Adres van de aanbestedingsstukken: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMU48
/documents
Ad-hoccommunicatiekanaal: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMU48

5.1.12.  Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening: 
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMU48
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Duits
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Oost-
Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 77 Dagen
Informatie die na het verstrijken van de indieningstermijn kan worden aangevuld: 
Voor zover de afnemer dit toestaat, kunnen alle ontbrekende documenten in verband met de 
inschrijver later worden ingediend.
Aanvullende informatie: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen 
nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die 
geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, 
werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.
Voorwaarden van het contract: 
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor 
maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Toegestaan
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15.  Technieken
Raamovereenkomst: 
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem: 
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16.  Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für 
Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima
Informatie over de termijnen voor beroep: Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMU48/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMU48/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMU48
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMU48
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Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist 
unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Institut für 
Oberflächen- und Schichttechnik GmbH
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik 
GmbH

8. Organisaties

8.1.  ORG-0001
Officiële naam: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH
Registratienummer: UStID DE148647541
Postadres: Trippstadter Straße 120
Stad: Kaiserslautern
Postcode: 67663
Onderverdeling land (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Land: Duitsland
E-mail: schaefer@ifos.uni-kl.de
Telefoon: +49 631205730
Rollen van deze organisatie: 
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1.  ORG-0002
Officiële naam: eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft
Registratienummer: UStID DE267215971
Postadres: Kramergasse 4
Stad: Dresden
Postcode: 01067
Onderverdeling land (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Land: Duitsland
E-mail: l.moerchen@eureos.de
Telefoon: +49 39156286912
Rollen van deze organisatie: 
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

mailto:schaefer@ifos.uni-kl.de
mailto:l.moerchen@eureos.de
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8.1.  ORG-0003
Officiële naam: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, 
Energie und Klima
Registratienummer: 07-0001801100000-05
Postadres: Stiftsstraße 9
Stad: Mainz
Postcode: 55116
Onderverdeling land (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
Telefoon: +49 6131162234
Rollen van deze organisatie: 
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1.  ORG-0004
Officiële naam: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Registratienummer: 0204:994-DOEVD-83
Stad: Bonn
Postcode: 53119
Onderverdeling land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Duitsland
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefoon: +49228996100
Rollen van deze organisatie: 
TED eSender

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 9090a9a7-a9ed-4e49-a688-ff057e8650dd  -  01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Subtype aankondiging: 16
Verzenddatum van de aankondiging: 15/07/2026 17:03:36 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, 
Midden-Europese zomertijd
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Duits
Publicatienummer aankondiging: 496776-2026
Nummer uitgave PB S: 136/2026
Datum van bekendmaking: 17/07/2026

mailto:vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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